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摘要(译)

公开了一种制造有机发光显示面板的方法。该方法可以包括使用开口掩
模形成薄膜层。开口掩模可以包括形成设置在非显示区域的至少一部分
上的半蚀刻部分。非显示区域可以包括第一线与第二线交叉的部分。在
最终产品中，基板和半蚀刻部分的下表面之间的距离可以长于基板和非
开口部分的下表面之间的距离。由于半蚀刻部分，可以防止设置在非显
示区域中的线与开口掩模接触。
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